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平成29年度 京都地域スーバークラスタープログラム

目1回 回路・システム研究開発グループ研究会
― SiCパワーモジュール技術開発とその応用 ―

参カロ申込書 (締切7月 31日 )

フ ガ ナ

お 名 前

ご所属 (企業、大学、機関等)

部署・役職

E‐ma‖ アドレス

電話番号

個人情報に関する利用目的等を確認し、下記個人情報の取扱いに同意した上で、

参加を申し込みます。

1.個人情報の利用目的

ご入力いただきました個人情報は当財団で管理させていただ

き、本事業の運営にかかわる資料の作成、ご連絡、及び今後

当財団が主催、共催または後援する催事のご案内に利用させ

ていただきます。

2個人情報の提供および取扱いの委託について

法令に基づく場合を除き第三者に貴殿の個人情報を提供もしく

は取扱いを委託することはありません。但し、本事業実施にあ

たり、主催者である京都府・京都市、および後援者の国立研究

開発法人科学技術振興機構に提供する場合があります。

3通知、開示、訂正、利用停止、削除をご希望の場合

提供いただきました個人情報に関して、利用目的の通知、開示、

訂正、利用停止、削除を希望される場合には、ご利用者本人の

要求であることを確認したうえで、所定の手続きにより、合理

的な期間および範囲で通知、開示、訂正、利用停止、削除を行

います。右記の問い合わせ先へご連絡ください。

【問い合わせ先】
<事業者の名称>公益財団法人京都高度技術研究所

<個人情報保護管理者>総務部長
<窓口>総務部
所在:京都市下京区中堂寺南町134番地

TEL:075-315-3625(イ t)FAX:075-315-3614
※電話は平日(月 ～金※祝祭日を除く)9:00～ 17:00ま で。

4注意事項
ど記入いただく項目に不足がある場合は、本事業への参加をお断

りする場合があります。

※財団の個人情報保護方針の詳細は、

httpブ/www astem orjp/pttvacypolicy でご確認ください。

■お問合せ 公益財団法人京都高度技術研究所(ASTEM)スーバークラスター事業推進部

巨‐ma‖ :sc_gr@astem or.ip / TELi 075-366-5269 / FAX:075-366-5341


